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【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  23/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/46     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/44     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  31/20     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  23/00    　　　Ｃ
   Ｂ０１Ｄ  53/04    　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｄ  53/04    　　　Ｇ
   Ｃ０１Ｂ  23/00    　　　Ｆ
   Ｂ０１Ｊ  23/46    ３０１Ｍ
   Ｂ０１Ｊ  23/44    　　　Ｍ
   Ｃ０１Ｂ  31/20    　　　Ａ
   Ｃ０１Ｂ   5/00    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月4日(2014.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記圧力スイング吸着法による吸着後に、前記ヘリウムガスにおける不純物の中の少な
くとも窒素を、吸着剤を用いて－１０℃～－５０℃でのサーマルスイング吸着法により吸
着する請求項１～３の中の何れか１項に記載のヘリウムガスの精製方法。
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